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摘要(译)

一种用于制造有机EL显示板的制造装置，包括热敏头，该热敏头具有覆
盖显示区域的至少一部分的加热区域，该显示区域由在基板上形成的多
个有机EL元件构成，并且在该基板之间保持有空间。显示区域和加热区
域。有机EL显示板具有布置在基板上的多个有机EL元件，每个有机EL元
件由至少一个有机层形成，每个有机层包含夹在一对电极之间的发光
层。该装置还包括由耐热片形成的沉​​积材料片，该耐热片的一个主表面
涂有薄层沉积材料，另一个主表面与热敏头接触，以及支撑机构，用于
使薄层接通沉积材料片和基板彼此相对，其间保持有空间。
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